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Konkurs na stanowisko administracyjne w Sekcji
Obstugi Administracyjnej w Biurze Dziekana

Wydziat Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Swietokrzyskiej zatrudni
pracownika na stanowisko administracyjne w Sekcji Obstugi Administracyjnej w Biurze
Dziekana

I. Kandydat powinien spetniac¢ nastepujace warunki:

ukonczone studia wyzsze (preferowane kierunki: zarzadzanie, administracja,
prawo, ekonomia)

znajomos¢ jezyka angielskiego co najmniej na poziomie Sredniozaawansowanym
umiejetnos¢ obstugi komputera (Word, Excel)

umiejetnos¢ redagowania korespondencji biurowej oraz biegte przepisywanie
tekstéw na komputerze

znajomos¢ obstugi urzadzeh biurowych: ksero, skaner itp.

mile widziane doswiadczenie w pracy biurowej

Il. Kandydat powinien ztozy¢ nastepujace dokumenty:

kserokopia dyplomu
list motywacyjny
CVv

I1l. Dokumenty nalezy ztozy¢ do dnia 29.09.2023 w Sekretariacie Dziekana
(pok. 18, budynek ,,D”) lub przestac¢ na adres:

Politechnika Swietokrzyska

Wydziat Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysigclecia Panstwa Polskiego 7

25-314 Kielce

z dopiskiem , konkurs”
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